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(54) Vakuumpumpanordnung

(57) Die Erfindung betrifft eine Anordnung mit Vaku-
umkammer (100; 200) und Vakuumpumpe (102; 202),
welche ein Gehäuse (104; 204), einen darin angeordne-
ten, schnell drehenden Rotor (106; 206) und einen mit
dem Gehäuse verbundenen Flansch (108; 208) aufweist,
und mit einer Schraube (110; 210) zum Verbinden des

Flansches mit der Vakuumkammer. Um die Sicherheit
im Falle eines Blockierens des Rotors zu erhöhen,
schlägt die Erfindung vor, die Anordnung ein Halteele-
ment (120; 220) aufweist, welches derart gestaltet ist,
dass der Flansch durch Formschluss gegen eine Bewe-
gung senkrecht zur Flanschebene gesichert ist.
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